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© Elektrische Verbindungseinrichtung 

Bel einer elektrisohen Verbindungseinrichtung zum Ver- 
blnden von elektrisohen Anschlussen (4) eines Baueletnents 
(3), insbesondere Halbleher-Bauetements, mit enteprechen- 
dan, insbesondere auf einer Lelterplatte (2) angeordneten 
AnschluBlettungen (5) 1st zwisohen den AnscNuSleitungen 
(5) und den beweglichen Kontaktstudcan (8) eine Federein- 
rlohtung (14) mit elektrisch leltenden Durchgangsslamenten 
(16) vergesehen. Oiese Durchgangselemente (16) sind an 
threm ehren Ende mit den AnsohluBIeftungen (6) und an 
ihrem enderen Ende mit den KbntaktstQeken (8) in Druok- 
kontakt Die Kontaktstficke (8} efnd afs endsehig drahgela- 
gerte Druckhebel fur die Federeinrlchtung (14) ausgeblldet 
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Beschreibung eine elektrische Verbindungseinrichttmg gemaB dem 

Oberbegriff des Patentanspruchs 1 zu schaffen, welche 
Die ErSndung betrifft eine elektrische Verbindangs- verbesserte elektrische Eigenschaften aufweist, die 
einrichtung zum Verbinden von elektrischen Anschlus- Kontaktierungszuveriissigkeit erh6ht und bei lingerer 
sen ekes Bauelementes, insbesondere Halbleiter-Bau- 5 Lebensdauer hdhere Testfrequenzen bei dichterer Bau- 
elements, mit entsprechenden, insbesondere auf einer weise der Kontaktstudkeenncgiicht 
Leiterplatte angeordneten AnschluBIeitungen gemaB Diese Aufgabe wird erBndungsgemaB durch die 
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Merkmale des Anspruchs 1 geldst Vorteilhafte Ausfflh- 

Elektrische Verbindungseinrichtungen dieser Art rungsformen der Erfindung sind in den weiteren An- 
werden insbesondere bei Maschinen zum Testen von 10 sprfichen beschrieben. 

Halbleito^Bauelementen mit integrierten Schaltungen Bei der erftodungsgemfiBen Verbindungseinrichtung 
verwendet, um die Funktion dieser elektronischen Bau- ist die Federeinrichtung zwischen den AnschluBleitun- 
elemente herstellerseitig zu uberprttfen. Hierbei werden gen und den beweglichen KontaktstQcken vorgesehen 
die elektrischen AnschlQsse des Bauelementes, bei- und weist elektrisch leitende Durchgangselemente auf, 
spielsweise die_ Pins eines IC-Chips, vollautomarisch is welche an ihrem einen Ende mh den AnschluBIeitungen 
aber die elektrische Veifcmdimgseinrichtung mit einer und an ihrem anderen Ende mit den Kontaktstficken in 
mit der eigentlichen Testeinrichtung verbundenen Lei- Druckkontakt sind. Weiterhin sind die Kontaktstficke 
terplatte kontaktiert (auch DUT-Board oder "Device als endseitig drehgelagerte Druckhebel fur die Feder- 
under test board" genannt). einrichtung ausgebOdet 

Moderne Testmaschinen arbeiten mit einem Durch- 20 Aufgrund der erfindungsgemaBen Ausgestaltung tre- 
satz von 3000 Hdbleker-Baueiementen pro Stunde und ten nicht mehr die Kontaktstficke selbst mit den ent- 
mehr. Dies bedeutet, daB die Positionierung und Kon- sprechenden AnschluBIeitungen der DUT-Leiterplatte 
taktienmg der Rauelemente mit den entsprechenden in Kontakt Vielraehr erfolgt die elektrische Verbindung 
AnschluBIeitungen der DUT-Leiterplatte sehr rasch er- fiber die elektrisch leitende Federeinrichtung, d h, fiber 
folgen muB. Ferner muB dieser Vorgaag mit hochster 25 die elektrisch lehenden und biegefahigen Durchgangs- 
Prizision durchgeffihrt werden, da Halbleiter-Bauele- eiemente, welche innerhalb der Federeinrichtung vor- 
mente bis zu mehreren 100 Pins aufweisen kSnnen, die gesehen sind. Diese Federeinrichtung liegt auf den An- 
entsprechend klein ausgebildet sind und voneinander schlnBIeitungen der DUT-Leiterplatte auf, so daB min- 
einen Abstand von nur beispielsweise 0^ bis 1 mm ha- destens ein elektrisch leitendes Durchgangselement mit 
ben. Zusatzlich muB der Aufbau der elektrischen Ver- 30 einer entsprechenden Anschlufileitung in Kontakt ist 
bindung innerhalb dieser kurzen Zeit auf absolut zuver- Die Kontaktstficke liegen an der gegenfiberliegenden 
lassige Weise erfolgen, da andernf alls ein falsches Test- Seite der Federeinrichtung auf dieser auf, und zwar der- 
ergebnis erzielt und das Bauelement als AusschuB de- art, daB ebenfalls mindestens ein elektrisch leitendes 
klariert werden wQrde. Durchgangselement mit einem Kontaktstflck Verbin- 

Eine elektrische Verbindungseinricbtung gemaB dem 3s dung hat. Werden die Kontaktstflcke an ihrem freien 
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 ist aus der US-PS Ende, das nach oben fiber das geschlitzte Aufnahmeteil 
5,069,629 bekannt Die elektrische Verbindung zwischen hinausragt, durch das Aufsetzen der Pins des Halbleiter- 
den Pins des zu testenden Bauelementes und den ent- Bauelements nach imten gedrQckt, schwenkt das Kon- 
sprechenden AnschluBIeitungen der DUT-Leiterplatte taktstflck an diesem Ende um seine endseitige Schwenk- 
erfolgt dort mittels S-fdrmiger Kontaktstficke, die an 40 achseherumnachunten, wobei die Federeinrichtung an 
beiden Enden an dOnnen, zueinander parallel verianfen- dieser Stelle zusammengedrCckt wird und das dort an- 
den Haltebandern aufgehangt sind Mindestens eines geordnete elektrisch leitende Durchgangselement fest 
dieser Haltebander ist hierbei als elastomeres, federn- sowohl auf die darunterliegende Anschlufileitung als 
des Tefl ausgebOdet Werden die Enden der Pins des zu auch an das Kontaktstflck gedrQckt wird Hierdurch 
prfifenden Halbleiter-Bauelementes auf die flber die 4s wird eine sichere elektrische Verbindung geschaffen. 
Obersehe des Aufnahmeteils hinaus ragenden Enden Die Kontaktstficke konnen aufgrund einer derardgen 
der Kontaktstficke gedrQckt, konnen sich diese daher Ausgestaltung sehr klein und relativ kurz ausgebildet 
federnd innerhalb der Schlitze des Aufnahmeteils nach werden, so daB die I-angsinduktivitat, Kopplungsinduk- 
unten bewegen, bis das untere Ende der Kontaktstficke tivitat und die KopplungskapazitSt verringert werden 
auf den entsprechenden AnschluBIeitungen der DUT- so konnen. Dies ftthrt gleichzeitig dazu, daB auch bei sehr 
Leiterplatte auffiegt und hierdurch die elektrische Ver- dichter Bauweise die mdgliche Taktfrequenz bedeutend 
bindung hergestellt ist erheht werden kann, beispielsweise bis zu 5 GHz. Wei- 

Nachteilig ist bei dieser bekannten Ausfuhrung je- terhin wird ein definierter WeEenwiderstand geschaf- 
doch, daB Kontaktstficke erforderlich sind deren An- fen. 

preBkraft durch die BaugrSBe beschrankt ist und die ss Ein weiterer wesentlicher Vorteil besteht darin, daB 
dadurch die Langsinduktivitat, die Gegeninduktivitat die Kontaktstficke nfcht mehr auf den AnschluBleitun- 
(Obersprechung) und die Kopplungskapazitat in uner- gen der DUT-Leiterplatte reiben, sondern lediglich ein 
wfinschter Weise erhohen. Weiterhin kdnnen die Kon- statisclier Druckkontakt mit der Federeinrichtung vor- 
taktstflcke nur einen relativ germgen Hub ausfahren. handen ist Ferner kann die Montage der Kontaktstficke 
Die elastomeren Bander haben nur eine geringe Le- » auf sehr einfache Weise durchgefuhrt werden und 
bensdauer und bringen eine schwierige Montage mit schadhafte KontaktstCcke kSnnen ggf. auch einzeln aus- 
sich. Weiterhin hat sich gezeigt, daB die Relativbewe- getauscht werden. 

gung der Kontaktstflcke auf den entsprechenden An- Ein weiterer Vorteil besteht darin, daB die Federwir- 
schluBleitungen, d. h. auf den elektrisch leitenden Kon- kung weitgehend unabhangig von der Anprdnung der 
taktflachen der DUT-Leiterplatte, zu einem vorzeitigen 65 Durchgangselemente verandert werden kann, indem 
VerschleiB und einer frflhen ZerstSruhg der AnschiuB- beispielsweise die Breite der Federeinrichtung nur zu 
leitungenffihrt emer Seite hin verandert wird 

Der Erfindung liegt von daher die Aufgabe zugrunde, Vorteilhafterweise besteht die Federeinrichtung aus 
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einem Silikonstreifen, in welchem eine Vielzahl von 
elektrisch leitenden Diirchgangselementen in einer Rei- 
he und in einem vorbestimmten Abstand zueinander 
eingebettet and Das Sflikon erfQUt hierbei sowohl die 
Hake- als aucb Isolierfanktbn fur die elektrisch leiten- 
den Durchgangselemente. 

Eine einfache Zuordnung eines Kontaktstflcks zu ei- 
ner bestimmten AnschluBIeitung laBt sich durch eine 
Ausfuhningsform enrielen, bei welcher sich die Durch- 
gangselemente senkrecht durch den Kunststoffstreifen 
hindurch erstrecken, 

GemaB einer vorteilhaften AusfOhrungsform weisen 
die Kontaktstacke einen Lagerschenkel auf, der zumin- 
dest im wesentlichen nach oben, & h. zu der dem Bauele- 
ment zugewandten Oberflache der Verbindungseinrich- 
tung hin, von einer Abdeckplatte abgedeckt ist die am 
geschlitzten Aufnahmeteil Idsbar befestigt ist und als 
oberes Anschlagteil und Lagerteil f fir die Lagerschenkel 
dient Beispielsweise kann die Abdeckplatte an ihrer 
Unterseite mit einer im Querschnitt kreisbogenfdrmi- 
gen Nut versehen sein, in welcher die konvexen Kreis- 
bogenabschnitte der Kontaktstacke glettgelagert sind 
Anstelle einer derartigen Nut kann jedoch auch ein ent- 
sprechender Rundwulst vorgesehen sein, wobei In die- 
sem Pall die Kontaktstacke entsprechend geformte, 
konkave Kreisbogenabschnitte am Lagerende aufwei- 
sen, die sich an dim Rundwulst abstutzen. Der Yorteil 
einer derartigen Abdeckplatte liegt insbesondere in der 
einfachen Montage der Kontaktstacke, da diese bei ent- 
fernter Abdeckplatte frei von oben in die entsprechen- 
den Schlitze des Anfnahmetefls eingesetzt werden kdn- 
nen und anschlieBend lediglich noch die Abdeckplatte 
aufgesetzt und festgeschraubt werden muQ. Da in der 
Abdeckplatte die Drebiagerung fur die Kontaktstacke 
vorgesehen ist, konnen weiterhin durch Verwenden ver- 
schiedener Abdeckplatten auf sehr einfache Weise auch 
verschiedene Kontaktstacke bei identischen ubrigen 
Bauteilen verwendet werden, so daB die Verbindungs- 
einrichtung universell einsetzbar ist 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand der Zeich- 
nungen beispielshaft n8her ertautert In diesen zeigen: 

Fig. 1 eine perepektivische, teilweise aufgebrochene 
Teilansicht einer ersten AusfOhrongsform der erfih- 
dungsgemaBen Verbindungseinrichtung, 

Fig. 2 einen Langs schnitt durch die Verbindungsein- 
richtung von Fig. 1 ISngs der Hauptebene eines Kon- 
taktstflcks in nicht gedruckter Stellung, 

Fig. 3 einen Langsschnitt entsprechend Fig. 2, wobei 
das Kontaktstuck in niedergedruckter Stellung gezeigt 
ist 

Fig. 4 eine perspektivische Darstellung des Kontakt- 
stflcks der Fig. 1 bis 3 in AlleinsteQung, 

Fig. 5 eine Ausfuhrungsvariante des Kontaktstflcks 
vonHg. 4, 

Fig. 6 eine perspektivische, verkflrzte Darstellung der 
Federeinrichtimg von Fig. 1, 

Fig. 7 einen LSngsschnitt durch die Federeinrichtung 
von Fig. 6, und 

Fig. 8 eine perspektivische Darstellung einer zweiten 
Ausffihrungsform der erfindungsgemaBen Verbin- 
dungseinrichtung. 

Aus Fig. 1 ist ein Ausschnitt einer elektrischen Ver- 
bmdungsemrichtung 1 in der Form eines Kontaktsok- 
kels ersichtlich, der auf eine DUT-Leiterplatte 2 aufge- 
setzt ist Oberhalb der elektrischen Verbindungseinrich- 
tung 1 ist ein kleiner Teil eines Halbleiter-Bauelementes 
3 mit elektrischen Anschlussen in Form von Pins 4 er- 
sichtlich, die zum Testen des Halbleiter-Bauelementes 3 



18 717 CI 

4 

in eine vorgeschriebene RelatMage bezflglich der elek- 
trischen Verbindungseinrichtung 1 gebracht werden 

Auf der Oberseite der DUT-Leiterplatte 2 sind An- 
schhiBleitungen 5 vorgesehen, die aus einer Vielzahl ne- 
5 beneinander in einer Refhe angeordneten ebenen Lei- 
terbahnen bestehea. Diese AnschluBleitungen 5, die in 
bekannter Weise voneinander isoliert sind, stehen in 
nicht nSher dargestellter Weise mit einer ebenfaUs nicht 
dargestellten Testmaschine zum Uberprflfen der elek- 

jo trischen Eigenschaften des Halbleiter-Bauelementes 3 
in elektrischer Verbindung. 

Die elektrische Verbindungseinrichtung 1 besteht im 
wesentlichen aus einem plattenfSrmigen Aufnahmeteil 
6, in welchem eine Vielzahl von durchgehenden, vertfka- 

15 len Schlhzen 7 vorgesehen sind Die Schlitze 7 weisen 
alle die gleiche GrSfle auf und sind in dem in Fig. 1 
gezeigten Ausschnitt in einer Reihe parallel nebenein- 
ander angeordnet Die Schlitze 7 dienen zur bewegli- 
chen Aufnahme und FQhrung von elektrisch leitenden 

20 Kontaktstttcken 8 und halten diese in einem gegenseiti- 
gen seMchen Abstand, welcher dem Abstand der Pins 4 
entspricht Weiterhin sind die Schlitze 7 derart angeord- 
net daB sie sich dann, wenn das Aufnahmeteil 6 auf der 
Leiterplatte 2 aufgesetzt ist oberhalb der AnschluBlei- 

25 tungen 5 befihden, wobei jeweils ein Schlitz 7 mit einer 
AnschluBIeitung 5 ausgerichtet ist Die LSnge der Schlit- 
ze 7 ist so bemessen, daB sie sich in ihrer Langsrichtung 
flber das vordere und hintere Ende der AnschluBleitun- 
gen 5 hinaus erstrecken. 

30 Die Schlitze 7 und damit die in diese Schlitze 7 einge- 
setzten Kontaktstacke 8 werden nach oben hin teilweise 
von einer Abdeckplatte 9 abgedeckt Diese Abdeckplat- 
te 9 ist in eine entsprechende, an der Oberseite des 
Aufhahmeteils 6 vorgesehene Vertiefung 10 eingesetzt 

35 so daB die Oberseite der Abdeckplatte 9 mit der flbrigen 
Oberseite des Aufhahmeteils 6 in einer Ebene liegt Die 
Abdeckplatte 9 und damit die Vertiefung 10 erstreckt 
sich in Langsrichtung der Schlitze 7 von auBen flber 
etwas mehr als die HSlfte der Lange der Schlitze 7, 

40 w&hrend der verbleibende, nicht von der Abdeckplatte 9 
abgedeckte Teil der Schlitze 7 nach oben und unten 
offen ist Me Abdeckplatte 9 wird mittels Schrauben 11 
mit einem spater noch naher beschriebenen Klemm- 
stuck 12 verschraubt welches sich unterhalb der Ab- 

45 deckplatte 9 an der Unterseite des Aufhahmeteils 6 be- 
findet 

An der Unterseite des Aufhahmeteils 6 ist im Bereich 
oberhalb der AnschluBleitungen 5 eine Aussparung 13 
vorgesehen, die quer flber alle Schlitze 7 verl&uft In 

so diese Aussparung 13 ist eine Federeinrichtung in Form 
eines Silikonstreif ens 14 eingesetzt der in den Fig. 6 und 
7 naher dargestellt ist Der Silikonstreifen 14 besteht aus 
einem federnden, im Querschnitt rechtwinkeligen Sili- 
konkorper 15, in welchem eine Vielzahl durchgehender, 

55 elektrisch leitender Durchgangselemente 16 eingebettet 
sind. Die Durchgangselemente 16 bestehen aus feinen 
Drahten, die parallel zueinander lings des Silikonkor- 
pers in einer Reihe und in sehr geringem Abstand zuein- 
ander angeordnet sind Die Durchgangselemente 16 ste- 

60 hen an der Ober- und Unterseite des SilikonkSrpers 15 
geringfflgig uber, d h die Lange der Durchgangsele- 
mente 16 ist geringfflgig grSBer ais die H5he des Sili- 
konkorpers 15. Der Silikonkdrper 15 dient einerseits zur 
Halterung und andererseits zur gegenseitigen Isolation 

65 der Durchgangselemente 16. Ferner ist der Abstand 
zwischen den Durchgangselementen 16 derart bemes- 
sen, daB dann, wenn der Silikonstreifen 14 auf die An- 
schluBleitungen 5 aufgelegt wird, mindestens ein elek- 
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trisch fcitendes Durchgangselement 16 mit je einer An- Weiterhin ist jedes Kontaktstflck, wie faereits ausge- 
schluBleitung 5 in Kontakt ist ffihrt, im Bereich des kreisbogenfdrmigen Endabschnit- 

Der Silikonstreifen 14 liegt nach einer Seite an einer tes 21 innerhalb des Aufnabmeteils 6 schwenkgelagert 
entsprechenden Seitenwand der Aussparung 13 an und Hierzu liegen die Kontaktstflcke 8 mit diesem Endab- 
wird von seiner gegenQberliegenden Seite her vom 5 sdmitt 21 in einer Nut 22 mit entsprechendem kreisbo- 
Kiemmstflck 12 gegen diese Seitenwand gedruckt Das genfBrmigen Querscbnitt, welcher an der Unterseite der 
KlemmstQck 12 liegt in einer Aussparung 17, die sich Abdeckplatte 9 vorgesehen ist Weiterhin werden die 
ebenfells an der Unterseite des Aufnabmeteils 6 befin- Kontaktstflcke in dem in Fig. 2 gezeigten Zustand, in 
det, sich sehiich an die Aussparung 13 anschlieSt und welchem die Kontaktstflcke 8 nicht nach unten ge- 
parallel zu dieser verlSuft. 10 schwenkt sind, nach oben im Bereich des Lagerschen- 

Das Klemmstack 12 dient einerseits zur Fixierung des kels 19 von der Unterseite der Abdeckplatte 9 abge- 
SiUkonstreifens 14 in der Aussparung 13 und anderer- stfltzt und in der in Fig. 2 gezeigten horizontalen Stel- 
seits zur Obertragung der Kontaktierungskr2fte der lung gehaiten, da der Silikonstreifen 14 den Lagerschen- 
Kontaktstficke 8 auf das geschlitzte Aufnahmeteil 6. kel 19 mit Vorspannung gegen die Abdeckplatte 9 
Dies erfolgt dadurch, daB das Klemmstflck 12 mit der is drflckt 

Abdeckplatte 9 flber die Schrauben 11 verbunden ist; Werden die Pins 4 des Halbleiter-Bauelementes 3 auf 
wobei zwischen diesen Teilen ein horizontaler Ab- die dazugehorigen Kontaktstflcke 8 aufgesetztschwen- 
schnitt 18 des geschlitzten Aufnabmeteils 6 einge- ken, wie aus Fig. 3 ersichtlich, die Kontaktstflcke 8 um 
kleramt wild. Werden die Kontaktstflcke 8, wie sp&ter ihren kreisbogenfSrmigen Endabschnitt 21 nach unten, 
noch n9her erlSutert wird, durch die Pins 4 des zu te- 20 wobei der Silikonstreifen 14 zusammengedrQckt wird 
stenden Halbleiter-Bauelementes 3 nach unten ge- Hierbei werden die elektrisch Ieitenden Durchgangsele- 
drQckt, entsteht im Lagerbereich der Kontaktstflcke 8 mente 16 verstarkt nach unten auf die AnschluBIeitun- 
eine nach oben gerichtete Kraft, welche die Abdeckplat- gen 5 und nach oben gegen die Kontaktstflcke 8 ge- 
te 9 nach oben vom Aufnahmeteil 6 abzuheben ver- preBt, so daB eine sichere elektrische Verbindung zwi- 
sucht Diese nach oben gerichtete Kraft wird fiber die 25 schen dem Kontaktstflck 8 und der AnschluBIeitung 5 
Schrauben It aufdasKlemmstackl2undvondieserauf geschaffen wird. Die Kontaktstflcke 8 wirken somit als 
den horizontalen Abschnitt 18 des geschlitzten Aufnah- einseitig gelagerte Schwenk- und DruckhebeL Die bei 
meteils 6 Qbertragen. dieser Schwenkbewegung im Bereich der Nut 22 auftre- 

Alternativ hierzu ist es auch mdglich, das Klemm- tende, nach oben gerichtete Kraft wird, wie bereits aus- 
stflck 12 wegzulassen und die Abdeckplatte 9 direkt mit 30 gefOhrt, flber die Schrauben 11 und das Klemmstflck 12 
dem Aufnahmeteil 6 oder mit der DUT-Leiterplatte 2 zu auf das geschlitzte Aufnahmetefl 6 Qbertragen. Um die 
verschrauben. Das Klemmstflck 12 bietet jedoch eine Schwenkbewegung der Kontaktstflcke 8 nicht zu behin- 
einfache FodermSglichkeit fflr den Silikonstreifen 14 dem, ist das Klemmstflck 12 etwas niedriger als der 
underm5ghchtesweherhin,verscMedenbreiteSiiikon- Silikonstreifen 14 ausgebildet 

streifen 14 zu verwenden, wobei in diesem Fall lediglich 35 In Fig. 5 ist eine alternative Ausffihrungsform eines 
KlemmstQcke 12 verschiedener Breite verwendet wer- Kontaktstflcks 81 ersichtlich. Der wesentliche Unter- 
den mflssen. schied dieses Kontaktstflcks 8' zu dem in den Fig. 1 bis 4 

Wie aus den Fig. Ibis 4 ersichtlich, bestehen die Kon- gezeigten Kontaktstflck 8 liegt darin, daB der die 
taktstflcke 8 aus dfinnen ebenen Plattchen mit im we- Schwenklagerung bewirkende Endabschnitt des Lager- 
sentlichen L-fSrmiger Gestalt Die Kontaktstflcke 8 wei- « schenkels 19 nicht konvex gekrQmmt ist, sondern einen 
sen einen im wesentlichen geraden, etwas langeren La- konkaven Kreisbogenausschnitt 23, d h. eine Ausspa- 
gerschenkel 19 und einen etwas kfirzeren, nach oben rung mit einer konkav gekrflmmten Oberflache auf- 
vorstehenden Schenkel 20 auf. Der Schenkel 20 befindet weist Diese Kontaktstflcke 8' k6nnen bei einer nicht 
sich im montierten Zustand der Kontaktstflcke 8 im gezeigten alternativen Ausfflhrungsform einer elektri- 
durchgehenden, nicht von der Abdeckplatte 9 abge- 45 schen Verbindungseinrichtung eingesetzt werden, bei 
deckten Teil der Schlitze 7 und steht nach oben fiber die welcher auf der Unterseite der Abdeckplatte 9 kerne 
Oberflache des Aufnabmeteils 6 hinaus, so daB die Pins 4 Nut 22, sondern statt dessen ein vorstehender Wulst mit 
auf den oberen Randbereich des Sc hen k el s 20 aufge- entsprechend kreisbogenfdrmiger Aufienflache vorge- 
setzt werden und diesen um einen vorbestimmten Be- sehen ist Das Kontaktstflck 8' bietet gegenuber dem 
tragniederdruckenkdnnen. Der Lagerschenkel 19 weist 50 Kontaktstflck 8 den VorteD einer kleineren Flache, wo- 
am gegenQberliegenden Ende des Kontaktstflcks 8 ei- durch die Langsinduktivitat, Kopplungsinduktivitfit und 
nen Endabschnitt 21 mit einer kreisbogenfdrmigen Au- Kopplungskapazhtt weiter verringert werden kann. 
Benkontur auf, wobei der Durchmesser des Endab- Bei der in Fig. 8 dargestellten Ausfuhrungsvariante 
schntttes 21 grSBer als die Hahe des flbrigen Lager- der erfindangsgemaBen Verbmdungseinrichtung er- 
schenkels 19 bt Der Endabschnitt 21 steht somit nach 55 streckt sich das Aufnahmeteil 6' nach derjenigen Seite 
oben fiber den flbrigen Lagerschenkel 19 hinaus. Dieser bin, die in Fig. 8 hinten liegt lediglich bis zum Ende der 
kreisbogenfdrmige Endabschnitt 21 dient zur Drehlage- Schlitze 7, wahrend der dahinteriiegende Bereich ober- 
rung der Kontaktstflcke 8 innerhalb der Schlitze 7. halb der DUT-Leiterplatte 2 freiliegt Dies hat den Vor- 

Wie aus den Fig. 1 bis 3 ersichtlich, sind die Kontakt- tefl, daB eventuell vorhandener Schmutz nach hinten aus 
stflcke 8 derart innerhalb der Schlitze 7 eingesetzt daB 60 den Schlitzen 7 leicht hinaus fallen kann, der anderwei- 
sie sich quer fiber den Silikonstreifen 14 erstrecken, wo- tig die Leichtgangigkeit der Kontaktstflcke 8 innerhalb 
bei der mittlere Bereich des Lagerschenkels 19 mit sei- der Schlitze 7 beeintrachtigen konnte. Im flbrigen ist 
ner Unterseite auf dem Silikonstreifen 14 aufliegt Die diese Verbmdungseinrichtung in gleicher Weise wie die- 
Breite der Kontaktstflcke 8 ist so bemessen, daB nunde- jenigevonFlg. 1 aufgebaut 

stens ein elektrisch leitendes Durchgangselement 16 nut 65 In den Fig. 1 und 8 ist lediglich ein Teil einer Reihe 
der Unterseite des Lagerschenkels 19 in Kontakt ist von Schlitzen 7 und Kontaktstficken 8 gezeigt Es ist 
Der Silikonstreifen 14 ist das einzjge Bauteil, mit dem jedoch ohne weiteres mdglich, nicht nur eine derartige 
die Kontaktstflcke 8 nach unten abgestutzt werden. Reihe in der erfindungsgemaBen elektrischen Verbm- 
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dungs einrichtung vorzusehen, sondern auch mehrere 
Reihen, wobei diese entsprechend der Anordnung der 
Pins 4 des zu testenden Halbleiter-Bauelementes 3 an- 
geordnet sind. Beispielsweise ist es mSglich, vier derarti- 
ge, ein geschlossenes Rechteck bildende Reihen vorzu- 5 
sehen, wobei jeder Pin 4 mit einem entsprechenden 
Kontaktstflck 8, 8' kontaktiert werden kann. 

Patentanspruche 

10 

1. Elektrische Verbindungseinrichtung zum Verbin- 
den von elektrischen Anschlussen (4) eines Bauele- 
ments, insbesondere Halbleiter-Bauelements (3), 
mh entsprechenden, insbesondere auf einer Leiter- 
platte (2) angeordneten AnschluBleitungen (5), mh 15 
einem zwischen den elektrischen Anschlussen (4) 
des Bauelements (3) und den AnschluBleitungen (5) 
vorgesehenen Aufnahmeteil (6, &) fur KontaktstOk- 

ke (8, 80, das mit Schlhzen (7) versehen ist, inner- 
halb welcher die Kontaktstflcke (8, 80 beweglich 20 
gefuhrt sind, wobei die Kontaktstflcke (8, 80 mittels 
einer Federeinrichtung (14) abgesttttzt und durch 
Druckkontakt mit den elektrischen Anschlussen (4) 
des Bauelementes (3) in eine eine elektrische Ver- 
bindung zu den AnschluBleitungen (5) schaffende 25 
Kontaktstellung brmgbar sind, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Federeinrichtung (14) zwischen 
den AnschluBleitungen (5) und den beweglichen 
Knntaktstucken (8, 80 vorgesehen ist und elektrisch 
leitende Durchgangselemente (16) aufweist, welche 30 
an ihrem einen Ende mit den AnschluBleitungen (5) 
und an ihrem anderen Ende mh den Kontaktstflk- 
ken (8, 80 in Druckkontakt sind, und daB die Kon- 
taktstflcke (8, 80 ais endseitig drehgelagerte Druck- 
hebel fur die Federeinrichtung (14) ausgebildet 35 
sind 

2. Verbindungseinrichtung nach Anspruch 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Federeinrichtung 
(14) aus einem isolierenden Ktinststoffstreifen, ins- 
besondere Silikonstreifen besteht, in welchem eine 40 
Yielzahl von elektrisch leitenden Durchgangsele- 
menten (16) in einer Reihe und in einem vorbe- 
stimmten Abstand zueinander eingebettet sind. 

3. Verbindungseinrichtung nach Anspruch 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB sich die Durchgangsele- 45 
mente (16) senkrecht durch die Federeinrichtung 
(14) hindurch erstrecken. 

4. Verbindungseinrichtung nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 
sich die Kontaktstflcke (8, 80 quer zur Langsachse so 
der Federeinrichtung (14) erstrecken und urn eine 
Schwenkachse schwenkbar sind, die parallel zur 
Lahgsachse der Federeinrichtung (14) liegt 

5. Verbindungseinrichtung nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB 55 
die Drehlagerung der Kontaktstflcke (8, 80 mittels 
eines endsehigen konvexen oder konkaven Kreis- 
bogenabschnitts erfolgt 

6. Verbindungseinrichtung nach einem der vorher- 
gehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB eo 
die Kontaktstflcke (8, 80 einen Lagerschenkel (19) 
aufweisen, der zumindest im wesentlichen nach 
oben, d. h. zu der dem Bauelement (3) zugewandten 
Oberflache der Verbindungseinrichtung (1) bin, von 
einer Abdeckplatte (9) abgedeckt ist, die am ge- 65 
schlitzten Aufnahmeteil (6, 60 idsbar befestigbar ist 
und ais oberes Anschlagteil und LagerteD fur die 
Lagerschenkel (19) dient 
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7. Verbtodungseinrichtung nach Anspruch 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Abdeckplatte (9) an 
ihrer Unterseite mit einer im Querschnitt kreisbo- 
genformigen Nut (22) versehen ist, n welcher die 
konvexen Kreisbogenabschnitte der Kontaktstflk- 
ke (8) gleitgelagert sind. 

8. Veitmdungseinrichtung nach Anspruch 6, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Abdeckplatte (9) an 
ihrer Unterseite mit einem im Querschnitt eine 
kreisbogenfSnnige AuBenkontur aufweisenden 
Wulst versehen ist, an dem die konkaven Kreisbo- 
genausschnitte (23) der Kontaktstflcke (80 gleitge- 
lagert sind 

9. Verbindungseinrichtung nach einem der Anspru- 
che 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet; daB die Kon- 
taktstflcke (8, 80 mittels der Federeinrichtung (14) 
gegen die Unterseite der Abdeckplatte (9) vorge- 
spanntsind 
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